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Coating Station zur auBBerst prazisen
Applikation von Silikonbeschichtungen

Die Silicone Coating Station von Maan ist eine qualitativ
hochwertige Station zur Applikation von Silikon auf flexi-
blen Materialien wie Papier und Folie. Die Station bildet die
Basis der Maan Coating Lines, kann aber auch als Station in
eine Print- oder Converting-Linie integriert werden. Bei der
Entwicklung dieser Maschine galt das Augenmerk der Pro-
zesskontrolle und Beschichtungsqualitat. In der Silicone
Coating Station bringt die Rasterwalze das Silikon aus der
Rakelkammer in exakt korrekter Dicke auf die Coatingwal-
ze auf. Die Coatingwalze appliziert das Silikon danach auf
das Substrat.

Individuell angetriebene Walzen

Die Walzen der Silicone Coating Station werden mit Servomo-
toren von Lenze unabhangig voneinander angetrieben. Durch
das schnelle, individuelle Ansteuern der Walzen und die Ab-
stimmung aufeinander kann die Silikonbeschichtung auRerst
prazise aufgebracht werden. Das Walzensystem sorgt fur die
optimale Verteilung des Silikons und vermeidet Pinholes.
Wahrend des gesamten Prozesses wird die Walzentemperatur
sorgfaltig reguliert und kontrolliert.Coater hat eine Standard-
durchlaufhohe von 3-100 cm und kann elgktronisch eingestellt
werden.

OPTIONE

Auf allen unseren Maschinen
steht eine umfangreiche
Auswahl an Optionen zur
Verfiigung.

Wenden Sie sich an uns, da-
mit wir die Maschine geman
Ihren Anforderungen konfi-
gurieren konnen.

»
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Curing in der Inertkammer

Nach Auftrag der Silikonbeschichtung auf dem Substrat wird
die Bahn in die Inertkammer eingefuhrt. In der Inertkammer
erfolgt die UV-Trocknung des Silikons. Dieser Trocknungs-
prozess ist fur die korrekte Aushartung des Silikons und einer
Release-Schicht hoher Qualitat ausschlaggebend. In der Inert-
kammer mit einem Sauerstoffgehalt unter 50 ppm wird die
Sauerstoffkonzentration fortlaufend kontrolliert. Das Resultat
zeigt sich in qualitativ hochwertiger Aushartung und optimier-
tem Stickstoffverbrauch.

Sleeve Technology und 5 Walzen

Die Beschichtungswalze in der Silicone Coating Station kann
optional mit einem Sleeve-System ausgestattet werden. Mit
diesem System kdnnen Sleeves verschiedener Breiten und
Muster einfach auf der Beschichtungswalze montiert und aus-
getauscht werden. Sind dunnere Coating-Gewichte gewun-
scht, kann eine 5-Walzen-Silikonbeschichtungsstation gewahlt
werden. Mit funf individuell angetriebenen Walzen kann eine
noch dunnere, prazisere Coatingschicht realisiert werden.tigen
Klebermenge versorgt. >
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SPEZIFIKATIONEN

Technische Ubersicht : SCS530 SCS660
Beschichtungsbreite (mm) 530 660
Beschichtungsgewicht (gr/m2) 0,9-1.2* 09-12*
Bahngeschwindigkeit (m/min) 150 150

Curing UV inert curing (1x 200W/cm) UV inert curing (1x 200W/cm)
Anzahl der Rollen 3 3

Sauerstoff in der Inertkammer <50 ppm** <50 ppm**

*Abhangig von Material und Silikontyp
*Abhangig von den Materialien

Steuersystem fur Silicone Coating Station

Betrieb Silicone Coating Station
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